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2. Optimization of technology and simulation of physical processes in thin films АIVВVI and frames on their basis.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження:тонкі плівки сполук АIVВVI та тверді розчини на їх основі.Мета дослідження:
оптимізація технології вирощування з парової фази тонких плівок АIVВVI та вивчення залежності їх
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експерименту. Методи дослідження: мікрорентгенівський спектральний аналіз, двокристальна
спектрометрія і топографія, електронна Оже- спектроскопія, радіаційне опромінення альфа-частинками,
ізотермічний та ізохронний відпал у вакуумі і на повітрі. Теоретичні і практичні результати і
новизна:встановленні залежності електрофізичних параметрів тонких плівок халь когенідів свинцю і олова
від технологічних факторів у вигляді поліномінальних рівнянь та гіперповерхонь відгуку. Ступінь
впровадження: використовується в навчальному процесі Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
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2. A thesis is dedicated to study of effect of operational technology factors of growing from a vapour phase on
physical properties of thin films of monochalcogenide of lead, tin and solid solutions on their basis: PbSe1-XTeX,
PbXSn1-XTe, (SnSe)1-X(PbTe)X, (SnTe)1-X(PbSe)X by a method of a hot-wall. Are offered both the technological
diagrams are constructed and the technology is optimized, which one ensure cultivation of a thin-film material
with beforehand given parameters. The physicochemical model of process of growing of films АIVВVI from a
vapour phase is offered. On the basis of the generative - recombinational mechanism of a radiation defect
formation the dosed dependences of concentrations of charge carriers in acting epilayers are explained at an
exposure by alpha-particles.
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